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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第５区分
【発行日】平成21年6月4日(2009.6.4)

【公表番号】特表2008-540855(P2008-540855A)
【公表日】平成20年11月20日(2008.11.20)
【年通号数】公開・登録公報2008-046
【出願番号】特願2008-510052(P2008-510052)
【国際特許分類】
   Ｄ０６Ｍ  10/02     (2006.01)
   Ｄ０４Ｈ   3/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｄ０６Ｍ  10/02    　　　Ｃ
   Ｄ０４Ｈ   3/16    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年4月14日(2009.4.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　付与される電荷を有し、１種類以上のヘテロ原子を包含し、約２００以下のフルオロ飽
和度を有し、約４０％以上のフッ素原子百分率を有する高分子材料を含むエレクトレット
物品。
【請求項２】
　前記高分子材料は非導電性であり、前記エレクトレット物品は永続的なエレクトレット
電荷を示し、前記高分子材料は繊維における不織布ウェブの形態である、請求項１に記載
のエレクトレット物品。
【請求項３】
　フッ素化エレクトレット物品を作成する方法であって、
　（ａ）フッ素含有種及び窒素含有種を含有する人工空気中に生成されるプラズマ中の非
導電性高分子物品をフッ素化する工程であって、前記フッ素化が大気未満の圧力において
起こる工程と、
　（ｂ）前記高分子物品に永続的な電荷を付与する工程と、
を含む方法。
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